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RECENZJA
osiągnięć naukowych zawartych we wniosku dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz, z dnia 29-09-2023 r., o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
Na podstawie starannej analizy przedstawionej mi do opinii dokumentacji, będącej podstawą wszczęcia postępowania habilitacyjnego, zawierającej osiągnięcia naukowe, oraz pozostałe osiągnięcia dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz, stwierdzam że, w moim przekonaniu, wypełniają one wymagania i warunki stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego, określone w obowiązującej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Wobec powyższego wyrażam pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Dorocie Oniszczuk-Świercz przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

UZASADNIENIE

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA RECENZJI 
Recenzję dorobku naukowego dra inż. Jakuba Kowalczyka wykonałem na podstawie i z poszanowaniem:
· zlecenia, pisma Pana Prof. dr hab. inż. Roberta Sitnika, Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej z dnia 17.01.2024 r. (sygn. RND.IM.524.19.2023-2024), 
· Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej nr 663/II-IM/2024 z dnia 10.01.2024 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w sprawie nadam nią stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna wszczętym na wniosek Pani dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz,
· obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 
· załącznika do uchwały nr 320/L/2023, Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r.: Szczegółowy trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego…..
Podstawą merytoryczną wykonania recenzji osiągnięć naukowych i istotnej aktywności naukowej dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz była otrzymana w dniu 25-01-2024 dokumentacja, niezbędna w przedmiotowym postępowaniu, którą stanowią:
· przewodni wniosek dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz, z dnia 27092023 r., o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie „nauk inżynieryjno-technicznych” w dyscyplinie „Inżynieria Mechaniczna”
· oraz załączniki:
· dane wnioskodawcy, 
· kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, 
· autoreferat , 
· wykaz osiągnięć naukowych stanowiących znaczący wkład w rozwój dyscypliny Inżynieria mechaniczna, 
· kopie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego.
· Monografia naukowa, Oniszczuk-Świercz D., 2023: Technologia mikrowycinania elektroerozyjnego materiałów trudnoobrabialnych, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 987 83 8156 580 6.

1. [bookmark: _Hlk76566788]PODSTAWOWE INFORMACJE O KARIERZE ZAWODOWEJ I NAUKOWEJ KANDYDATKI
Pani dr inż. Dorota Elżbieta Oniszczuk-Świercz swoją karierę naukową i zawodową związała z Politechniką Warszawską (PW). W 2009 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (specjalności Komputerowe projektowanie maszyn i procesów technologicznych) na Wydziale Inżynierii Produkcji PW broniąc pracę dyplomową pt.: „Zaprojektować przedmiot i proces technologiczny na frezerskie centrum Haas sterowane numerycznie w trzech osiach” objętą opieką naukową przez dr hab. inż. Lucjana Dąbrowskiego.  W 2013 roku, na tym samym Wydziale uzyskała z wyróżnieniem tytuł naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn, na podstawie rozprawy doktorskiej „Ocena wpływu zjawisk fizycznych na cechy geometryczne przedmiotu po obróbce elektroerozyjnej WEDM”. W przewodzie doktorskim funkcję promotora pełnił dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, a rolę recenzentów prof. dr hab. inż. Józef Gawlik oraz dr hab. inż. Mieczysław Marciniak.
Od momentu zakończenia studiów magisterskich dr inż. Dorota Oniszczuk Świercz związana jest zawodowo z Instytutem Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej, gdzie początkowo (w latach 2009-2013) obejmowała stanowisko Asystenta, a następnie Adiunkta w Zakładzie Obróbek Wykańczających i Erozyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji (w latach 2014-2021), obecnie w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej.
Zainteresowania naukowe Kandydatki obejmują badania ukierunkowane na pozyskanie nowej wiedzy w zakresie fizycznych podstaw przebiegu obróbki elektroerozyjnej oraz przyczyn i skutków jakościowych procesów mikrowycinania elektroerozyjnego i drążenia wgłębnego. Główny nurt badawczy stanowią zagadnienia modelowania i optymalizowania procesów elektroerozyjnej obróbki ukierunkowane na poprawę właściwości warstwy wierzchniej na podstawie przeprowadzonej oceny jej stanu. Badania prowadzone przez habilitantkę obejmowały przede wszystkim wpływu wybranych parametrów technologicznych warunkujących stabilność wyładowań elektrycznych, właściwości materiału obrabianego, wyładowań elektrycznych o niskiej energii, zastosowania cząstek przewodzących w dielektryku w postaci zredukowanego tlenku grafenu na przebieg i skutki jakościowe oróbki elektroerozyjnej.
W świetle załączonych do wniosku habilitacyjnego dokumentów stwierdzam, że Habilitantka posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, czym spełnia pierwszą przesłankę art. 219 ust. 1, obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
2. OCENA OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH 
Jako osiągnięcie naukowe po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitantka wskazała zagadnienia opisane w cyklu publikacji zatytułowanym:
„Elektroerozyjne metody kształtowania materiałów trudnoobrabialnych”,
na który składa się monografia: 
A1. [bookmark: _Hlk161323312]Oniszczuk-Świercz D., 2023: Technologia mikrowycinania elektroerozyjnego materiałów trudnoobrabialnych, Monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN: 987 83 8156 580 6, (MEiN2023: 80 pkt).
oraz zbiór trzynastu powiązanych tematycznie artykułów naukowych:
A2. Oniszczuk-Świercz D., Kopytowski A., Nowicki R., Świercz R., 2023: Finishing Additively Manufactured Ti6Al4V Alloy with Low-Energy Electrical Discharges, Materials, 16 (17), 5861, DOI: 10.3390/ma16175861, ISSN: 1996-1944, (IF2023 = 3,4; MEiN2023: 140 pkt).
A3. Oniszczuk-Świercz D., Świercz R., 2023: Effects of Wire Electrical Discharge Finishing Cuts on the Surface Integrity of Additively Manufactured Ti6Al4V Alloy, Materials 16 (15), 5476, DOI: 10.3390/ma16155476, ISSN: 1996-1944, (IF2023 = 3,4; MEiN2023: 140 pkt).
A4. Oniszczuk-Świercz D., Świercz R., Kopytowski A., Nowicki R., 2023: Experimental Investigation and Optimization of Rough EDM of High-Thermal-Conductivity Tool Steel with a Thin-Walled Electrode, Materials 16 (1), 302, DOI: 10.3390/ma16010302, ISSN: 1996-1944, (IF2023 = 3,4; MEiN2023: 140 pkt).
A5. Oniszczuk-Świercz D., Świercz R., Michna Š., 2022: Evaluation of Prediction Models of the Microwire EDM Process of Inconel 718 Using ANN and RSM Methods, Materials 15 (23), 8317, DOI: 10.3390/ma15238317, ISSN: 1996-1944, (IF2022 = 3,4; MEiN2022: 140 pkt). 
A6.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., 2019: Investigation of the influence of reduced graphene oxide flakes in the dielectric on surface characteristics and material removal rate in EDM, Materials 12 (6), DOI: 10.3390/ma12060943, ISSN: 1996-1944, (IF2019 = 3,057; MEiN2019: 140 pkt).
A7.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., 2019: The effects of reduced graphene oxide flakes in the dielectric on electrical discharge machining, Nanomaterials 9 (3), DOI: 10.3390/nano9030335, ISSN: 1996-1944, (IF2019 = 4,034; MEiN2019: 100 pkt).
[bookmark: _Hlk145679775]A8.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., Chmielewski T., 2019: Multi-Response Optimization of Electrical Discharge Machining Using the Desirability Function, Micromachines, 10, 72, DOI: 10.3390/mi10010072, ISSN: 2072-666X, (IF2019 = 2,222; MEiN2019: 70 pkt).
A9.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., Zawora J., Marczak M., 2019: Investigation of the influence of process parameters on shape deviation after wire electrical discharge machining, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 64, iss. 4, pp.: 1457-1462, DOI: 10.24425/amm.2019.130113, ISSN: 1733-3490, (IF2019 = 0,586; MEiN2019: 40 pkt).
A10. 	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., Dąbrowski L., 2018: Electrical discharge machining of difficult to cut materials, Archive of Mechanical Engineering, Vol. 65 (4), pp. 461-476, DOI: 10.24425/ame.2018.125437, ISSN:0004-0738, (MEiN2017: 15 pkt).
A11.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., 2017: Experimental Investigation of Surface Layer Properties of High Thermal Conductivity Tool Steel after Electrical Discharge Machining, Metals, 7, 550, DOI: 10.3390/met7120550, ISSN: 2075-4701, (IF2017 = 1,704; MEiN2017: 30 pkt).
A12.	Oniszczuk-Świercz D., Świercz R., 2017: Surface texture after wire electrical discharge machining, METAL 2017 - 26th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, ISBN 978-80-87294-79-6, (MEiN2017: 15 pkt).
A13.	Oniszczuk-Świercz D., Świercz R., L Dąbrowski, M Marczak, 2015: Konstytuowanie warstwy wierzchniej Inconelu 718 po wycinaniu elektroerozyjnym, Mechanik 4, pp.: 71- 74, DOI:10.17814/mechanik.2015.4.174, ISSN: 0025-6552, (MEiN2015: 11 pkt).
A.14.	Świercz R., Oniszczuk-Świercz D., 2015: Systemy sterowania adaptacyjnego w nowoczesnych obrabiarkach WEDM Mechanik 12, pp.: 57- 62, DOI: 10.17814/mechanik.2015.12.539, ISSN: 0025-6552, (MEiN2015: 11 pkt).
2.1 Ocena osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego 
Główne rezultaty osiągnięcia naukowego Habilitantka zawarła w 14 publikacjach publikowanych na przestrzeni ostatnich 9 lat. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkie publikacje jest analiza teoretyczno-doświadczalna obróbki elektroerozyjnej. Cykl publikacji przedstawia wyniki działań badawczych ukierunkowanych na opracowanie wysokowydajnych i efektywnych metod kształtowania powierzchni trudnoobrabialnych z uwzględnieniem zmienności wyładowań elektrycznych, w tym tych o niskiej energii. Podstawą opracowanych przez Kandydatkę metod i modeli analitycznych, optymalizacyjnych, sterujących jakością powierzchni podczas obróbki elektroerozyjnej było poznanie, zdobycie nowej wiedzy w zakresie wpływu wybranych warunków i parametrów technologicznych a także właściwości materiału obrabianego na skutki jakościowe obróbki. 
Tematyka badań realizowanych przez dr inż. Dorotę Oniszczuk-Świercz jest aktualna i ważna z punktu widzenia doskonalenia procesów wytwarzania, w szczególności jakości, efektywności i nieszkodliwości procesu elektroerozyjnej obróbki powierzchni ukierunkowanych na poprawę stanu warstwy wierzchniej obrabianych materiałów, dokładności geometrycznej oraz wydajności usuwania materiału. Mimo wielu badań prowadzonych w celu poznania mechanizmów obróbki elektroerozyjnej, jak dotąd nie udało się dostatecznie wyjaśnić zjawisk zachodzących pod wpływem wyładowań elektrycznych, a w szczególności opracować adekwatnych modeli, które pozwoliłyby na skuteczne sterowanie procesem za pomocą parametrów technologicznych. Rezultaty opisane w cyklu publikacji uzupełniają i dostarczają nowej wiedzy o zjawiskach zachodzących w warstwie wierzchniej podczas obróbki elektroerozyjnej, a także na temat wpływu różnych czynników na przebieg tych zjawisk. Materiały trudnoobrabialne, np. Inconel 718, stop tytanu Ti6Al4V, których obróbką zajmowała się Habilitantka, wykorzystywane są powszechnie w przemyśle lotniczym, kosmonautyce, energetyce. Uzyskane przez Kandydatkę wyniki, w mojej ocenie, mają charakter utylitarny i ważny z punktu widzenia praktycznego, przemysłowego. Stanowią podstawę rozwoju istniejących i tworzenia nowych rozwiązań technologicznych obróbki elektroerozyjnej oraz wytwarzania części maszyn dla wielu gałęzi przemysłu. Aplikacyjny charakter wyników podkreślają wdrożenia i współpraca z przedstawicielami przemysłu w obszarze badań naukowych prowadzanych przed dr inż. Dorotę Oniszczuk-Świercz. 
Za cel główny badań własnych Habilitantka przyjęła: „[…] wyznaczenie wpływu energii wyładowań elektrycznych na zjawiska fizyczne determinujące przebieg procesu erozji i skutki jakościowe obróbki w odniesieniu do kształtowania cech topografii powierzchni, zmian w mikrostrukturze badanych materiałów, występowania defektów mikrostruktury w postaci mikropęknięć, dokładności wymiarowo kształtowej wykonanych części oraz zużyciu elektrod roboczych”.
W wyniku realizowanych prac badawczych dotyczących wpływu wybranych parametrów obróbki i właściwości materiału obrabianego, opisanych w pracach [A1]-[A14] (oznaczenia zgodne z dokumentacją habilitacyjną) Kandydatka opracowała autorski model optymalizacji wielokryterialnej obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych umożliwiający minimalizację wartości parametrów chropowatości powierzchni dla możliwie wysokiej wydajności usuwaniu materiału powierzchniowego, co przedstawiono w publikacjach [A1] i [A5].
Autorska monografia (publikacja [A1]), w mojej opinii stanowiąca trzon i zawierająca główne osiągnięcie naukowe cyklu publikacji, przedstawia problematykę wpływu energii wyładowania elektrycznego oraz wpływu właściwości materiałów obrabianych na parametry jakościowe obróbki do których należą cechy warstwy wierzchniej i zjawiska w niej zachodzące, takie jak: erozja i konstytuowanie warstwy wierzchniej. Na podstawie badań eksperymentalnych dla Inconelu 718 i stopu tytanu TiAl4V, Kandydatka opracowała funkcję użyteczności, na podstawie której możliwe jest dobranie takich wartości energii wyładowania elektrycznego, czasu przerwy między impulsami elektrycznymi oraz prędkości przewijania elektrody roboczej, które zapewnią wystąpienie możliwie niskiej chropowatości powierzchni i wysokiej wydajności zdejmowania warstw powierzchniowych. Opisane zagadnienia dostarczają nowej, cennej wiedzy o procesiach obróbki elektroerozyjnej i czynnikach warunkujących na skuteczność ich przebiegu. Stanowią cenne narzędzie optymalizacyjne o potencjale wdrożeniowym w procesach przemysłowych.
Architekturę modelu optymalizacyjnego, opisanego w pracy [A1], Habilitantka wprowadziła i zweryfikowała w oparciu o modele regresji i sieci neuronowe na przykładzie obróbki WEDM Inconelu 718 w publikacji [A5]. Opracowane modele regresji i architektura modelu stanowiły ważny element osiągnięcia przedstawionego w pracy [A1] i dostarczyły nowej, wartościowej wiedzy o procesach obróbki elektroerozyjnej oraz czynnikach wpływających na ich stabilizację.
Istotne spostrzeżenia dotyczące wpływu parametrów procesu obróbki elektroerozyjnej (energii wyładowania elektrycznego, czasu impulsu oraz prędkości przewijania elektrody roboczej) na proces kształtowania warstwy wierzchniej i jej cechy jakościowe dla materiałów wykonanych w technologii addytywnej, zawarła Kandydatka w pracach [A2] i [A3]. Wykazała w nich, że proces obróbki elektroerozyjnej jest wstanie poprawić wartości chropowatości uzyskane po procesie wytwarzania elementów za pomocą technik przyrostowych. W konsekwencji badań czynnikowych Habilitantka opracowała cenne poznawczo modele matematyczne opisujące wpływ parametrów obróbki na chropowatość powierzchni i wydajność usuwania warstwy materiału.
W wyniku realizacji badań opisanych w pracach [A9], [A14], Kandydatka wykazała, że przepływ dielektryka w szczelinie elektrodowej ma istotny wpływ na koncentrację i odprowadzanie produktów ubocznych obróbki, co prowadzi do powstawania błędów kształtu materiału i zmian liczby wyładowań w obrabianych obszarze. Na tej podstawie powstał model numeryczny przepływu dielektryka i matematyczne modele wpływu parametrów procesu na błędy kształtu. Efektem tych prac były dwa wdrożenia nowych technologii elektroerozyjnego wycinania otworów. Ważne dla sformułowania powyższych wniosków były badania opisujące wpływ wybranych parametrów obróbki, w tym energii wyładowań, na stan powierzchni, a przede wszystkim parametry chropowatości. Habilitantka, wykazała w publikacji [A12], że ciśnienie dielektryka i prędkość przewijania elektrody nie oddziałuje znacząco na uzyskiwane w procesie chropowatości. Znaczący jest natomiast wpływ wielkości energii wyładowań, który przyczynia się do zmian w warstwie wierzchniej, co wskazano w publikacji [A13].
Habilitantka badała z sukcesem, także wpływ warunków obróbki elektroerozyjnej na stan warstwy wierzchniej w odniesieniu do drążenia wgłębnego, co opisała w publikacjach [A4], [A8], [A10] i [A11]. Znaczące w tej przestrzeni były badania wpływu energii wyładowań na mikrostrukturę powierzchni po obróbce elementów stalowych HTCS o podwyższonej przewodności cieplnej (publikacja [A11]), które doprowadziły do opracowania zależności matematycznych opisujących wpływ natężenia prądu wyładowania i czasu impulsu na grubość warstwy przetopionej. W publikacji [A4], Habilitantka wykazała, dodatkowo dla stali HTCS, zależność przyczynowo skutkową  materiału elektrody roboczej (grafen i miedź) i gęstości strumienia ciepła na formowanie wnęki roboczej, zużycie elektrody i stan warstwy wierzchniej. Efektem naukowym tych działań są modele pozwalające na przewidywanie chropowatości powierzchni, szerokości wnęki, zużycia elektrod na podstawie wartości energii i czasu trwania impulsu wyładowania. Rozszerzając badania nad drążeniem wgłębnym, dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz, wykazała że opracowane przez nią modele matematyczne dla stali HTCS mają zastosowanie także dla innych materiałów, co potwierdziły opublikowane wyniki badań w pracach [A8 i [A10]. 
Należy stwierdzić, że przedstawione w pracach [A1]-[A5], [A8-A14] osiągnięcia naukowe dostarczają nowej wiedzy o zjawiskach zachodzących podczas obróbki elektroerozyjnej stanowiące podstawę do wielokryterialnej optymalizacji procesu oraz doskonalenia i tworzenia nowych metod obróbki. Za najważniejsze osiągnięcia naukowe przedstawione publikacjach [A1]-[A5], [A8-A14], uważam:
· opracowanie algorytmu, modelu matematycznego optymalizacji procesu obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych ukierunkowanego na poprawę chropowatości warstwy wierzchniej przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności,
· wyjaśnienie zjawisk zachodzących podczas drążenia wgłębnego stali o wysokiej przewodności cieplnej, a przede wszystkim wyznaczeniu wpływu warunków i  parametrów technologicznych obróbki, tj. energii wyładowań, gęstości strumienia ciepła, zużycia elektrody roboczej na jakość powierzchni i wydajność obróbki,
· opracowanie modeli numerycznych przepływu dielektryka podczas wycinania elektroerozyjnego, 
· opracowanie modeli matematycznych wpływu wyładowań niskoenergetycznych na kształtowanie warstwy wierzchniej dla materiałów wykonanych w technologii addytywnej.
Należy tutaj podkreślić, że opracowane modele matematyczne w ramach osiągnięć naukowych mają charakter użyteczny, inżynierski co potwierdzają wdrożenia w procesach przemysłowych.
Uzupełnieniem rozważań nurtu głównego celu naukowego Habilitantki były osiągnięcia dodatkowe, dotyczące stosowania nowych materiałów, tutaj płatków zredukowanego tlenku grafenu (RGO), w obróbce elektroerozyjnej opisane w pracach [A6] i [A7]. Należy podkreślić, nowatorski charakter prac przedstawionych we wspominanych publikacjach, które jako jedne z pierwszych w skali świata poruszają problematykę domieszkowania dielektryka za pomocą płatków zredukowanego tlenku grafenu. Istotnym osiągnięciem dla rozwoju dyscypliny inżynieria mechaniczna w tym zakresie jest: 
· wykazanie, że wykorzystanie RGO ułatwia inicjację wyładowań elektrycznych, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia energii pojedynczego wyładowania przy jednoczesnym wzroście wydajności procesu i jakości warstwy wierzchniej poprzez zmniejszenie jej chropowatości,
· opracowanie modeli matematycznych zależności pomiędzy wydajnością usuwania materiału i chropowatością powierzchni a natężeniem prądu i czasem trwania impulsu wyładowania.
Podsumowując stwierdzam, że Habilitantka miała wiodącą, znaczącą rolę w powstanie osiągnięć naukowych opisanych w cyklu publikacji, co potwierdzają oświadczenia współautorów prac. Jest autorką monografii, w której opisała główne osiągnięcia. Ponadto, występuje jako pierwszy autor w 6 pracach, a w pozostałych pełni wiodącą rolę w wykonaniu badań i analiz, opracowaniu modeli będących podstawą osiągnięć naukowych. Mając na uwadze nowatorski, utylitarny charakter wyników badań przedstawionych w cyklu publikacji, stwierdzam, że wnoszą one istotny wkład w rozwój dyscypliny inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności w rozwój procesów obróbki elektroerozyjnej i w pełni odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym, stawianym Kandydatom do nadania stopnia doktora habilitowanego.
2.2. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze
W okresie prowadzenia prac badawczych z problematyki obróbki elektroerozyjnej, dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz, zgromadziła bogaty i wartościowy poznawczo i aplikacyjnie dorobek naukowy w postaci publikacji, udziału w konferencjach naukowych i komitetach organizacyjnych tych konferencji, aktywnego uczestnictwa w towarzystwa i stowarzyszeniach naukowych, udziału w projektach badawczych i pracach na zalecenie przemysłu. 
Z realizowanej problematyki badawczej Habilitantka opublikowała łącznie 60 prac naukowych, w tym:
· 1 monografię (autorską)
· 4 rozdziały w monografiach,
· 56 artykułów naukowych wydanych w recenzowanych czasopismach naukowych. 
[bookmark: _Hlk146575299]Aktywnie prezentowała i upowszechniała wyniki badań własnych na 16 konferencjach naukowych w tym 9 krajowych i 6 zagranicznych konferencjach naukowych. Była również członkiem komitetów naukowych trzech konferencji międzynarodowych i sekretarzem Szkoły Naukowej Obróbek Erozyjnych. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu, Central European Exchange Program for University Studies, American Society of Mechanical Engineers. Pełni funkcję członka komitetu redakcyjnego czasopisma Welding Technology Review w sekcji Nonconventional cutting processes. Recenzowała 16 artykułów naukowych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność naukowa w obszarze uczestnictwa w pracach badawczo-rozwojowych i współpracy z przemysłem. Habilitantka uczestniczyła w realizacji 26 prac badawczych (14 po uzyskaniu stopnia doktora i 12 przed uzyskanie stopnia doktora), przy czym w 6 występowała w roli kierownika. Wymiernym efektem tych prac były min. publikacje w ramach opisanego przez Kandydatkę osiągnięcia naukowego, ale także wdrożenia i patenty. W wyniku realizacji badań z powstało 6 wdrożeń doskonalących i wprowadzających nowe technologie obróbki elektroerozyjnej (w tym jedno będące wynikiem realizacji rozprawy doktorskiej) dla  MG SYSTEM, WadimPlast, GST Investments Sp. z o.o, Matt-blast, Form-Tech" S.C. Dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz jest także współautorką wynalazku zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP, pt. „Sposób obróbki elektroerozyjnej z zastosowaniem płatków grafenowych w dielektryku”.
Osiągnięcia naukowe Habilitantki, były wielokrotnie nagradzane. Kandydatka została uhonorowana Nagrodami Rektora PW za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019, 2016-2017, 2014, listem gratulacyjnym Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW na wybitne osiągnięcia naukowe w latach 2015-2015, czy stypendium Mazovia w 2013 roku dla najlepszych doktorantów w województwie mazowieckim. 
Całokształt działalności naukowej Habilitantki oceniam pozytywnie. Kandydatka wykazywała się istotną aktywnością na wielu płaszczyznach potwierdzając tym samym gotowość/zdolność do prowadzenia samodzielnych prac badawczych i odgrywania znaczącej roli w rozwoju nauki czym spełnia drugą przesłankę art. 219 ust. 1, obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
3. OCENA AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ REALIZOWANEJ W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UCZELNI
Habilitantka w trakcie swojej pracy naukowej nawiązała współpracę i odbyła staże i wizyty studyjne w kilku uznanych ośrodkach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą, gdzie zdobywała wiedzę i prowadziła badania naukowe oraz prace rozwojowe zgodne z problematyką swoich zainteresowań, co potwierdzono stosownymi poświadczeniami zawartymi w dokumentacji habilitacyjnej.
Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz odbyła dwumiesięczny (1.08 – 30.09. 2011) staż w GF AgieCharmilles w Sękocinie Nowym, którego główna tematyka obejmowała zagadnienia związane z wdrażaniem opracowanych rozwiązań technologii obróbki wycinania elektroerozyjnego. W trakcie stażu Habilitantka zdobywała wiedzę w zakresie najnowszych technik obróbki elektroerozyjnej.  Prowadziła tam badania własne ukierunkowane na możliwość przemysłowego wdrożenia opracowanych przez Kandydatkę modeli matematycznych wpływu warunków technicznych prowadzenia procesu wycinania elektroerozyjnego na wskaźniki technologiczne.
Dalsza istotna aktywność naukowa poza jednostką macierzystą odbywała się już po uzyskaniu przez Habilitantkę stopnia doktora nauk technicznych. W 2021 roku Kandydatka odbyła czteromiesięczny staż naukowy (17.05. – 03.09) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Jana Evangelisty Purkiniego w Uściu nad Łabą w Czechach. Wymiernym rezultatem badań własnych Habilitantki dotyczących stanu warstwy wierzchniej uzyskiwanej w procesie obróbki prowadzonych we wspomnianej jednostce, była publikacja A5 (zgodnie z dokumentacją habilitacyjną) stanowiąca część przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego. 
Habilitantka skutecznie nawiązała współpracę z naukowcami z Department of Manufacturing Technology, Technical University of Sofia w Bułgarii podczas trzech wizyt naukowych w ramach programu wymiany międzynarodowej Central European Exchange Program for University Studies w okresach 14.06-25.06.2021 r., 13.06-30.06.2022 r., 03.07-14.07.2023 r.. Podczas pobytów naukowych Habilitantka zgromadziła Wartościowy dla Jej rozwoju materiał badawczy, inspirujący do podjęcia badań opisanych w ramach osiągnięcia naukowego, nad nową metodą wykorzystującą niskoenergetyczne wyładowania elektryczne do kształtowania warstwy wierzchniej elementów wykonanych w technice przyrostowej. W efekcie nawiązanej współpracy powstały publikacje naukowe oznaczone jako A2, A3 (zgodnie z dokumentacją habilitacyjną), wchodzące w skład osiągnięcia naukowego.
Ponadto, dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz odbyła wizyty studyjne w 2018 i 2023 roku, w Uniwersytecie Jánosa Selyego w Komárnie na Słowacji w ramach programu wymiany międzynarodowej Ceepus, w którym to od 2020 roku pełni funkcję członka sieci. Kandydatka współpracuje również w kraju i zagranicą z naukowcami w pracach Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu (od 2022 r.) oraz prestiżowego American Society of Mechanical Engineers (od 2021 r.), których jest aktywnym członkiem.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje współpraca Habilitantki z przemysłem, m.in. AVALON Zakład Mechaniki Maszyn Wojciech Gibuła, MATT Maciej Stachulski, Abplanalp Sp. z o.o., GF Machining Solutions Sp. z o.o. Współpraca ta zaowocowała udziałem Kandydatki w 8 projektach przemysłowych, wykonanymi ekspertyzami oraz opracowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych procesów elektroerozyjnego kształtowania powierzchni, obróbki skrawaniem czy obróbki strumieniowo-ściernej. 
Po wnikliwej analizie stwierdzam, że dr inż. Dorota Oniszczuk-Świercz wykazuje się istotną aktywnością naukową prowadzoną poza jednostką macierzystą, tj. Politechniką Warszawską, o czym świadczą odbyte staże i wizyty studyjne w ośrodkach krajowych i zagranicznych oraz współpraca z przemysłem. Habilitantka wykazuje predyspozycje do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, w zespołach złożonych z naukowców z wielu ośrodków badawczych w kraju i zagranicą, ale też przedstawicieli przemysłu, co podkreśla aplikacyjny, użyteczny charakter prowadzonych badań. Podsumowując stwierdzam, że Kandydatka wypełnia trzecie ustawowe kryterium zawarte w art. 219 ust. 1, obowiązującej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, w zakresie nadawania stopnia doktora habilitowanego dotyczące aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni.
4. KONKLUZJA KOŃCOWA 
Na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć naukowych dr inż. Doroty Oniszczuk-Świercz, przedstawionych w dokumentacji o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, stwierdzam że Habilitantka posiada bogaty dorobek naukowy stanowiący istotny wkład w rozwój naukowy dyscypliny inżynieria mechaniczna. Kandydatka wykazywała się również istotną aktywnością naukową w zagranicznych i polskich instytucjach naukowych (Technical University of Sofia, University in Usti nad Labem, Univerzita J. Selyeho). W mojej opinii Kandydatka spełnia  wszystkie kryteria stanowiące podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach. W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie dr Doroty Oniszczuk-Świercz do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
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